
【機能試験実施例　～当社YﾊﾟｯｷﾝとOﾘﾝｸﾞの摺動抵抗比較～　】

1. 測定装置構成・測定条件

2. 測定結果

N2ｶﾞｽ導入ﾎﾟｰﾄ
・圧力 ： 0～1MPa
・圧力はﾚｷﾞｭﾚｰﾀで調整
・0.1MPa毎に測定

ｼﾞｮｲﾝﾄ ： ｵｰﾄｸﾞﾗﾌに接続し摺動抵抗を測定する。
・移動ｽﾄﾛｰｸ ： 15mm
・ﾋﾟｽﾄﾝ移動速度 ： 15mm/sec

ﾋﾟｽﾄﾝ
・材質 ： SUS304

ｻﾝﾌﾟﾙ取付け(2箇所)
・装着の向き ： 圧力を受ける向き(上下対向)
に装着する。

ｼﾘﾝﾀﾞ
・材質 ： POM

・表面粗さ ： 3.2S以下

ｻﾝﾌﾟﾙおよびｼﾘﾝﾀﾞ表面にｸﾞﾘｽを塗布する。
・ｸﾞﾘｽ ： ﾘﾁｳﾑ石けん基ｸﾞﾘｽ
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図1-a. 摺動抵抗測定結果 図1-b. 始動抵抗測定結果

当社設計ではシールの製造だけでは無く、必要に応じ以下の通り試験設備に

て耐久評価や摺動抵抗の確認など機能評価も行うこともできます。


